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(g) Aushartesystem mit Ultraviolett-Bestrahlung 

Bet einem UV-Aushartesystem fur den Oberf lachenschutz 
einer optischen Faser. welcher von einem UV-Beleuch- 
tungssystem bestrahtt ist, ist vorgesehen. da& eine UV 
LichtqueMe die optische Faser konzentrisch umgibt. 
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Die Erfindung betriffi ein UV-Aushariesystem fur 
den Oberflachenschutz einer opiischen Faser nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 . 5 

Die optische Faser kann auf bekannte Weise dadurch 
hergestellt werden. daB sie beispielsweise aus einer Vor- 
form gezogen und in einer Kiihlstrcckc auf eine Tempe- 
ratur gebracht wird, bei der eine Beschichtung mit orga- 
nischen Harzen erfolgen kann. Oblicherweise werden lo 
mehrere Kunststoffschichien aufgebrachL Fur eine Be- 
schichtung besonders geeignei sind UV-aushar(bare 
Kunststoffe. Vor dem Aufbringen der UV-aushartbaren 
Schichi kann beispielsweise auch eine geeignete hariba- 
rc Flussigkeit aufgebracht werden. die durch verdampf- 15 
endes Losungsmittel oder unier direkier Einwirkung 
der hohen Fasertemperatur aushartet. Die Vornchiung, 
die es gestattet, die opiische Faser mn cmer Flussigkeit 
zu beschichien. ist ein Topf. der an scincm unieren Ende 
eine zenirische Offnung tragi und welchcr ma Flussig- 20 
ken gefulk ist. durch den die Faser m Kichiung von oben 
nach unien hindurchgezogcn wird. 

Das Ausharten einer flussigen KunsiMoffschicht ist m 
vielen Fallen der geschwmdigkeitsbesiimmcnde Schritt 
beim Herstellen optischer Fasern. Urn die Gcschwindig- 25 
keit, mit der die Faser beschichiei wird. /u erhohen. 
kann man die Strecke, langs der die Aushartung erfolgt* 
zu erhohen versuchen, stoBi jedoch bald auf raumliche 
Grenzen. 

Der Erfindung liegi die Aufgabe zugrunJc. die Trock- 30 
nungsgeschwindigkeit eines UV-aushanbarcn Kunsi- 
stoffs fur die Faserbeschichtung zu erhohen Diese Auf- 
gabe wird bei einem UV-Aushancsysicm der cmgangs 
genannten Art nach der Erfindung durch die im Kenn- 
zeichen des Anspruchs I aufgefuhrten Merkmaie gelost. 35 
Vorteilhafte Weiterbildungen der RrftrKJun^' smd in den 
Unteranspruchen beschncbcn. 

Ein Emsatzgebiet der Erfindung* im die Beschichtung 
von Quarzglasfasern fur opiischc Zvweckc Durch die 
erste Beschichtung wird die Oberflarhe der fnsch gezo- 40 
genen Quarzglasfaser versiegeti Mmdcsiens eine wei- 
tere Schichi wird zum Zweckc der beweren Mandhab- 
barkeii und der mechanischen Stabilitat aufgebracht. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsform der f rfindung be- 
steht in einem konzentrisch zur Faser jn^reordneien 45 
Doppelrohr. dessen FOIIgas von cmer eickironi.igneti- 
schen Mikrowelle zum Ausscndcn von UV Strahlurg 
angeregt wird. Vorzugsweise tsi der Mikri. u cllensender 
em Klystron oder Magnetron. Das tn den Doppelrohr 
befindliche Medium kann auch infoi^-c duckten Strom- 50 
durchganges zum Aussenden von LA bir jliljn^- vcian- 
laCt werden. Bei dieser Aus^uh^un^:^^or^l Jer Lrfindung 
ist der apparative Aufwand we<vcntih-h „'cnn^'f r. da kem 
Hochfrequenzerzeuper benoiigt wirj 

Ausfuhrungsbetspiele der Erfindun^: \*erdcn nachsie- 55 
hend anhand der Zeichnung naher crlaner!. cabci zeigt: 
Fig. 1 em doppelwandiges tnilad jn^-\t:eta J mit mne- 
rem Kuhlmaniel im Schniit, 

Fig. 2 erne im wesentiichcn pcrspckttvischc Ansicht 
einer Vornchiung zu- Hochfrequen/an^e^^ung 

Die in Fig. l dargesicllte Anordnun^- /cigt cm Fnila- 
dungsgefaB 1 mit Elektroden 2. 2 . v^elchc der Siromzu- 
fuhrung dtenen. Durch den StromfluLi /uischen den 
Elektroden enisiehi im Raum 4. welcher beispielsweise 
mil emern verdunnien Gas gefullt isi. bci eeeigneier ^,5 
Wahl der Gaszusammenscizung. des Druckes unc der 
elektnschen Spannung zwischcn den Elektroden cine 
UV-Strahlung. Diese U V-Sirahlung wird allseuig abge- 



geben und trifft auch auf die Faser 3. Diese Faser 3 ist 
mit einem Kunststoff beschichtet, welcher durch die 
UV-Strahlung ausgehartei wird. Zur fCiihlung der An- 
ordnung ist ein mit Wasser gekiihler Mantel 5 vorgese- 
hen. Die Kuhlmittel und Wandungen sind so ausgebil- 
det. daO sie moglichst wenig UV-Strahlung absorbieren. 
Beispielsweise besteht das ganze Gefafi 1 aus Quarz- 
glas. Um die ganze Anordnung sind konzentrische Spie- 
gel angebracht. welche die Strahlung, die nach auBen 
dringt, wieder auf die Faser konzentrieren. 

Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung besteht darin, daB mit Hilfe eines oder mehrerer 
Magnetrons in einem EntladungsgefaB ein HF-Plasma 
angeregt wird, so daB eine zur beschichteten Faser kon- 
zentrische Gasentladung entsteht, welche ein geeigne- 
tes UV-Strahlungsspektrum abgibt. 

In der Fig. 2 sind zwei Klystrons 6 und 9 dargestellt 
welche eine Hochfrequenzquelle H einen Zirkulator z! 
einen KurzschluBschieber A:Sund eine Offnung im Re- 
sonatorgehause aufweisen. Die durchgehende Offnung 
ist zylindrisch ausgebildet und zur Aufnahme des Anre- 
gungsrohres 7 vorgesehen. Das Anregungsrohr enihalt 
vorzugsweise ein Edelgas mit geeignetem Fiillgasdruck. 
Seithch an dem mittleren Teil des Resonators schlieBt 
sich im allgemeinen eine Einwegleitung an, welche in 
Fig, 2 nicht dargestellt ist Auch hier konnen wieder 
Spiegelsysteme in den Resonatoren das Abstrahlen der 
UV-Energie in Richtung auf die Faser 3 unterstutzen. In 
einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung sind 
beispielsweise drei symmeirisch angcordnete Magnet- 
rons vorgesehen. Die Gasfiillung im Entladungsrohr 7 
ist so gewahlt. daB eine zur Aushartung des Kunststoffs 
giinstiger UV-Strahlungsbereich bevorzugt angeregt 
wird. 

Die EntladungsgefaBe sind normalerweise konzentri- 
sche Rohre, an deren Innenseite ein Kuhlmantel vorge- 
sehen ist. Durch dicscn Kuhlmantcl zirkuliert eine Flus- 
sigkeit, welche im Falle der Hochfrequenz Anregung 
eine geringe HF-Absorption aufweist und beispielswei- 
se aus destiliiertem H2O besteht. Die Energie kann auBer 
in ein gerades, doppelwandiges Rohr auch in ein wen- 
delformig ausgebildetes Rohr eingekoppelt werden, sei 
es als elektrische Energie oder als elektromagnetische 
Welle. 



Patentansprijche 

1 UV-Aushartesystem fijr den Oberflachenschutz 
einer optischen Faser, w-lcher von einem UV-Be- 
leuchtungssysiem bestrahit ist. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fur das UV-Beleuchiungssystem eine 
UV Lichiquelle vorgesehen ist, welche die opiische 
Faser (3) konzentrisch umgibt. 

2 UV-Aushartesystem nach Anspruch 1. dadurch 
gekennzeichnet, daB die Energie fur die UV-Licht- 
quelle in Form von elekirodenlos zugefiihrier HF- 
Energie vorgesehen ist. 

3 UV-Aushartesystem nach Anspruch I, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Energie als elektrische 
Energie uber Elektroden (2, 2') zugefuhrt ist. 

4. UV-Aushariesystem nach einem der Anspruche 1 
bis 3. dadurch gekennzeichnet, daB die Energie in 
ein doppelwandiges, gasgefullies EntladungsgefaB 
(1) aus Quarz eingekoppelt ist. 

5 UV-Aushanesystem nach Anspruch 1 oder 2. da- 
durch gekennzeichnet. daB die Energie in ein wen- 
delformig ausgebildetes Rohr eingekoppelt ist. 

6 liV-Aijshartesysiem nach einem der .Anspruche 
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1-5 dadurch gekennzeichnet daB em Kuhlmantel 
(5) um das als Faserschuizrohr ausgebildete mnere 
RohrangeordnelisL 

7 UV-Aushartesysiem nach einem der Anspruche 

t - 6 dadurch gekennzeichnet, daB fur die Kuhlung 5 
ein kuhlmitiel geringer Mikrowellenabsorption 

vorgesehen isi. ^ , ^ ^ 

8 UV-Aushartesystem nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet. daB als Kuhlmiitel destilhertes 
H2O vorgesehen ist. 

9. UV-Aushartesystem nach einem der Anspruche 
1-7 dadurch gekennzeichnet. daB konzentrische 
Spiegel 2ur Ausleuchtung der Faser (3) vorgesehen 

lO^UV Aushariesystem nach Anspruch 1 oder 2. ts 
dadurch gekennzeichnet. daB zum Einstrahlen der 
Energie ein Magnetron vorgesehen ist. 
11 UV-Aushariesysiem nach Anspruch 1 oder 2. 
dadurch gekennzeichnet, daD zum Einsirahien der 
Energie drei symmetrisch angeordnete Magnet- 20 
rons vorgesehen sind. 

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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